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Sposéb naswietlania kserograficznej warstwy $§wiattoczulej

Dziedzina techniki. Przedmiotem wynalazku jest spos6b naswietlania kserograficznej warstwy
$wiattoczulej za pomoca wiazki laserowej, stosowany zwlaszcza do rejestracji danych z elektroni-
cznej maszyny cyfrowej.

Stan techniki. Szybkos$¢ przetwarzania danych w maszynach cyfrowych jest stale zwigkszana
dzigki coraz to szybszym uktadom przetaczajacym, pamigciom o krotszym czasie dostgpu i o
zwigkszonej pojemnosci oraz wydajniejszym oprogramowaniom. Te ciagte usprawnienia procesu
przetwarzania zwigkszaja réwniez wymogi stawiane urzadzeniom wejécia i wyjscia, wéréd ktérych
wazng rol¢ odgrywaja réznego rodzaju drukarki, stuzace do przetwarzania wynikéw obliczefi w
postaci wydruku na papierze.

Najwazniejsze wymogi stawiane drukarkom, to zwigkszenie szybkos$ci wydruku, polepszenie
jakoéci wydruku, obnizenie kosztéw wydruku, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie zuzycia
papieru i naktadéw na konserwacj¢ oraz dobre warunki pracy drukarek ze wzgl¢du na bezpieczen-
stwo obstugi i higieng pracy. Wymogom tym moze sprosta¢ drukarka oparta na zastosowaniu
technologii laserowej i procesu kserograficznego.

Dotychczas powszechnie stosowane sa drukarki mechaniczne o maksymalnej wydajnoéci
wydruku wynoszacym okoto 2000 wierszy na minutg przy 132 do 160 znakach w wierszu. Czesto
Jednak taka drukarka nie moze sprosta¢ wymaganej szybkoéci wyprowadzenia danych z maszyny.
W takich przypadkach instalowane sa drukarki réwnolegle.

Znana jest drukarka laserowo-kserograficzna wyposazona w blok odchylajacy wiazke $wiatla.
W drukarce tej promien laserowy jest odchylany za pomoca wielokatnego wirujacego zwierciadia.
Wada takiej drukarki jest konieczno$¢ doktadnej synchronizacji obrotow zwierciadta z obrotami
bgbna z naniesiong warstwa $wiatloczula.

Znane jest rtOwniez odwzorowywanie obrazéw metoda kserograficzng za pomocg naswietlania
promieniami $wietlnymi warstwy $wiattoczulej z rdwnomiernie pokrytym ladunkiem elektry-
cznym.

Znane s3 réwniez sposoby formowania utajonego obrazu na warstwie §wiattoczutej na przy-
ktad metoda stykowa, przy uzyciu powigkszalnikéw i rzutnikéw optycznych, pozwalajacych na
ciggly przesuw mikrofilméw zsynchronizowanych z ruchem powierzchni swiattoczutej, jak to ma
miejsce w automatycznych urzadzeniach kopiujacych.
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Obraz optyczny formowany jest przez zastosowanie impulséw elektrycznych. dostarczonych
do uktadu sterujgcego wiazkg elektrondw z réznorodnych Zrédetl na przyktad telewizoréw, przy-
rzadéw pomiarowychitp.

Istota wynalazku. Sposob wedtug wynalazku polega na tym, ze wigzk¢ Swiatla, korzystnie
wiazke laserowi podaje si¢ przez kaskade przerzutnikdw optycznych, sterowanych impulsami
elektrycznymi.

Wariant sposobu wyrdznia si¢ tym, ze wigzke Swiatta, korzystnie wigzk¢ laserowa podaje si¢ .
przez kaskade przerzutnikdw optycznych, sterowanych impulsami elektrycznymi, a nast¢pnie
przez uklad optyczny zawgzajacy lub rozszerzajacy wiazk¢ Swietlng.

Kaskade przerzutnikéw formuje si¢ z posobnie i naprzemian umieszczonych krysztalow
¢lektro-optycznych oraz krysztatéw dwdjtomnych.

Korzystne skutki techniczne wynalazku. Sposob i wariant sposobu wedtug wynalazku, w
wyniku zastosowania kaskady przerzutnikdw optycznych, zwigksza szybkos$¢ wydruku danych z
maszyny cyfrowej do kilkunastu tysi¢cy wierszy na minut¢. Ponadto sposoby te polepszajg jakosé
druku i zmniejszaja koszty wydruku, czyniac jednocze$nie dogodniejsze warunku pracy ze wzgledu
na zmniejszenie hatasu.

Objasnienia rysunku. Przyklad stosowania sposobu jest blizej objasniony w oparciu o rysunek,
przedstawiajacy na fig. | przebieg wiazki laserowej przez kaskad¢ przerzutnik6w optycznych,
padajacej na warstwg Swiatloczula, za$ na fig. 2 — wiazke¢ laserowa przechodzaca przez krysztaty
kaskady przerzutnikéw optycznych, a na fig. 3 — przebieg wiazki laserowej przez kaskadg prze-
rzutnikdw optycznych i dodatkowy uktad optyczny.

Przyktady wykonania. Jak uwidoczniono na fig. 1 i fig. 2 rysunku spos6b naswietlania ksero-
graficznej warstwy §wiatloczulej polega na tym, ze wiazk¢ 1 laserowa podaje si¢ do kaskady 2
przerzutnikdw optycznych sterowanych impulsami elektrycznymi. W kaskadzie 2 wiazke 1 lase-
rowa przepuszcza si¢ przez elektrooptyczny krysztat 3, w kt6rym nast¢puje skrecenie ptaszczyzny
polaryzacji wiazki 1 laserowej o I1/2 z chwila pojawienia si¢ napigcia UN/2 péifali na przezroczy-
stych elektrodach krysztatu 3 oraz przez krysztat 4 dwéjtomny, w ktérym zaleznie od polaryzacji
wigzki 1 laserowej, przestrzennie rozdziela si¢ wiazk¢ 1 laserowa réwnolegle do kierunku tej
wigzki 1.

Nast¢pnie podzielong wigzkg 1 laserowa przepuszcza si¢ przez kaskadowo umieszczony drugi
elektrooptyczny krysztat 3', w kt6rym r6wniez nast¢puje skr¢cenie ptaszczyzny polaryzacji wiazki 1
laserowej o II/2, zchwila pojawienia si¢ napigca UAN/2 potfali na elektrodach krysztatu 3’ oraz przez
drugi krysztat 4 dwéjtomny, w ktérym zaleznie od polaryzacji wiazki 1 laserowej, przestrzennie
rozdziela si¢ podzielona wigzke 1 i podaje si¢ na kaskadowo umieszczony trzeci elektrooptyczny
krysztat 3" skrecajacy plaszczyzng polaryzacji wiazki 1 laserowej o II/2 z chwila pojawienia si¢
napi¢cia UN/2 pétfali na przezroczystych elektrodach krysztatu 3”, po przejéciu ktérego wiazke 1
laserowa przepuszcza si¢ przez trzeci krysztat 4” dwoffomny, w ktdrym rozdziela si¢ podzielona
wigzk¢ 1 laserowa i podaje na b¢ben § w bloku kserograficznym, pokryty warstwa §wiattoczuta.

W uwidocznionym na fig. 2 i 3, sposobie naswietlania kserograficznej warstwy $wiattoczutej
wigzke 1 laserowa podaje si¢ do kaskady 2 przerzutnikdw optycznych sterowanych impulasami
elektrycznymi.

W kaskadzie 2 wigzkg 1 laserowa przepuszcza si¢ przez elektrooptyczny krysztat 3, w ktérym
nast¢puje skrecenie plaszczyzny polaryzacji wigzki 1 laserowej o II/2 z chwilg pojawienia si¢
napigcia UN/2 péHfali na przezroczystych elektrodach krysztatu 3 oraz przez krysztat 4 dw6jtomny,
w ktdrym zaleznie od polaryzacji wiazki 1 laserowej, przestrzennie rozdziela si¢ wigzk¢ laserowa
réwnolegle do kierunku tej w1azk1 1.

Nastgpnie podzielong wiazke 1 laserowa przepuszcza si¢ przez kaskadowo umieszczony drugi
clektrooptyczny krysztat 3', w ktorym réwniez nastgpuje skrgcenie plaszczyzny polaryzaciji wigzki 1
laserowej o II/2zchwila pojawienia si¢ napigcia UN/2 p6ifali na elektrodach krysztatu 3’ oraz przez
drugi krysztat 4 dwojfomny, w ktérym zaleznic od polaryzacji wiazki 1 laserowej przestrzennie
rozdziela si¢ podzielona wigzke¢ 1 i podaje na kaskadowo umieszgzany trzeci elektrooptyczny
krysztat 3" skrgcajacy plaszczyzng polaryzacji wigzki 1 laserowej o II/2 z chwila pojawienia sig
napigcia UA/2 péifali na przezroczystych elektrodach krysztatu 37, po przejéciu ktérego wiazke 1
laserowa przepuszcza si¢ przez trzeci krysztat 4” dwéjtomny, W ktérym rozdziela si¢ podziclong
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wiazke 1 laserowg i przepuszcza si¢ przez uklad 6 optyczny, w ktdrym podzielong w krysztale 4”
wiazke¢ 1 laserowg rozciaga si¢ na dtugosci bgbna § umieszczonego w bloku kserograficznym i
podaje na bgben § pokryty warstwa $wiattoczula.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposob naswietlania kserograficznej warstwy $wiattoczulej, za pomoca wiazki $wietlnej,
korzystnie laserowej, znamienny tym, ze wiazk¢ $wiatla podaje si¢ przez kaskad¢ przerzutnikéw
optycznych, sterowanych impulsami elektrycznymi.

2. Sposob wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze kaskadg przerzutnikéw optycznych formuje sie
z posobnie i na przemian umieszczonych krysztatéw elektrooptycznych oraz krysztatow
dwojtomnych.

3. Sposdb naswietlania kserograficznej warstwy $wiattoczulej, za pomocyg wigzki $wietlnej,
korzystnie laserowej, znamienny tym, ze wigzke¢ Swiatta podaje si¢ przez kaskadg przerzutnikéw
optycznych, sterowanych impulsami elektrycznymi, a nast¢pnie przez uklad optyczny zawgzajacy
lub rozszerzajacy wiazke¢ $wietlng.

4. Sposéb wedtug zastrz. 3, znamienny tym, ze kaskadg przerzutnikéw optycznych formuje sig
z posobnie i na przemian umieszczonych krysztatow elektrooptycznych oraz krysztatéw

dwojtomnych.
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